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본 발명은 환자에게 침을 놓고 그 침에 열을 가하여 질병을 치료하는 화침(火鍼)에 관한 것으로서, 특히 온도 제

어 기능을 갖는 화침 시스템을 제공하는 것이다. 본 발명에 의하면, 마이크로프로세서와, PWM 보드와, 히터와,

침을 포함하며, 상기 마이크로프로세서는 PWM 제어신호를 출력하며,상기 PWM 보드는 상기 PWM 제어신호에 비례한

전류를 상기 히터로 공급하며, 상기 히터는 침에 열을 전달하는 화침 시스템이 제공된다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

마이크로프로세서와,

PWM 보드와,

히터와,

침을 포함하며,

상기 마이크로프로세서는 PWM 제어신호를 출력하며,

상기 PWM 보드는 상기 PWM 제어신호에 비례한 전류를 상기 히터로 공급하며,

상기 히터는 침에 열을 전달하는 화침 시스템.

청구항 2 

제1항의 화침 시스템에 있어서, 상기 침의 온도를 측정하여 그 신호를 상기 마이크로 프로세서로 전달하는 온도

센서를 더 포함하며, 상기 마이크로프로세서는 상기 온도센서로부터 입력된 침의 온도 신호와 목표 온도 신호의

차이에 따라 상기 PWM 제어신호를 생성하는 화침 시스템.

청구항 3 

제1항의 화침 시스템에 있어서, 상기 마이크로프로세서로부터 출력된 PWM 제어신호의 크기를 조절하여 상기 PWM

보드로 전달할 수 있는 포텐시오미터를 더 포함하는 화침 시스템.

청구항 4 

제3항의 화침 시스템에 있어서, 상기 침의 온도를 측정하는 온도센서를 더 포함하는 화침 시스템.

청구항 5 

제1항 내지 제4항 중 어느 하나의 청구항의 화침 시스템에 있어서, 상기 히터는 세라믹 히터인 화침 시스템. 

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 환자에게 침을 놓고 그 침에 열을 가하여 질병을 치료하는 화침(火鍼)에 관한 것으로서, 특히 온도<9>

제어 기능을 갖는 화침 시스템을 제공하는 것이다.

한의학 치료법 중 하나인 화침요법은 침과 뜸의 기능을 합한 것으로서, 종래의 화침 시술방법은 크게 두 가지이<10>

다. 첫 번째 방법은 침 끝단에 쑥뜸을 놓아 열을 하단부에 전달하는 것으로서, 도3에 도시되어 있다. 도3을 참

조하면, 화침에 사용되는 침(20a)은 뾰족한 끝단을 갖는 몸체(22a)와, 자루(24a)를 구비한다. 몸체(22a)의 뾰족

한 끝단이 환자의 피부(50a)를 뚫고 몸속(40a)으로 들어간다. 뜸쑥(30a)은 자루(24a)에 장착되며 연소되어 열을

발생한다. 뜸쑥(30a)에 의해 발생한 열은 침(20a)을 통해 환부로 전달된다. 두 번째 방법은 라이터로 침의 자루

또는 피부로부터 약 10mm 떨어진 부분을 가열하여 열을 전달하는 방법이다. 이러한 종래의 화침 시술방법은 시

술자의 기호와 쑥뜸의 양과 종류, 기하학적인 형태나 연소되는 면적과 같은 시술조건에 따라 단위 시간당 전달

되는 열량과 시술시간, 온도의 상승속도 등이 달라진다.

위와 같은 시술방법에는 몇 가지 문제점이 있다. 첫 번째, 뜸의 양에 따라 전달된 열량과 가열시간이<11>

항상 변하고, 두 번째 정교하지 못한 온도제어방식으로 인해 피부통증온도(43℃) 이상의 열이 가해지는 경우 시

술 시간동안 통증을 줄 뿐만 아니라, 오랜 시간동안 통증 이상의 온도가 가해질 경우 피부화상으로 인한 흉터를

남기게 된다. 세 번째, 침을 시술자가 직접 가열해야 하기 때문에, 시술이 불편하다. 이러한 문제점들을 해결하
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기 위해 화침시술시 화침의 온도를 보다 정밀하게 정량적으로 제어할 수 있고 편리하게 시술할 수 있는 방법에

대한 필요성이 제기되어 왔다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 화침의 온도를 제어할 수 있는 화침 시스템을 제공하는 것이다. 본 발명의 다른 목적은 이용<12>

이 편리한 화침 시스템을 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명의 일측면에 따르면,<13>

마이크로프로세서와, PWM 보드와, 히터와, 침을 포함하며, 상기 마이크로프로세서는 PWM 제어신호를 출력하며,<14>

상기 PWM 보드는 상기 PWM 제어신호에 비례한 전류를 상기 히터로 공급하며, 상기 히터는 침에 열을 전달하는

화침 시스템이 제공된다.

상기 화침 시스템에 있어서, 상기 침의 온도를 측정하여 그 신호를 상기 마이크로 프로세서로 전달하는 온도센<15>

서를 더 포함하며, 상기 마이크로프로세서는 상기 온도센서로부터 입력된 침의 온도 신호와 목표 온도 신호의

차이에 따라 상기 PWM 제어신호를 생성할 수 있다.

상기 화침 시스템에 있어서, 상기 마이크로프로세서로부터 출력된 PWM 제어신호의 크기를 조절하여 상기 PWM 보<16>

드로 전달할 수 있는 포텐시오미터를 더 포함할 수 있다.

상기 화침 시스템에 있어서, 상기 침의 온도를 측정하는 온도센서를 더 포함할 수 있다.<17>

상기 화침 시스템에 있어서, 상기 히터는 세라믹 히터일 수 있다.<18>

이하, 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예를 상세히 설명한다.<19>

도1에는 본 발명의 일실시예에 따른 화침 시스템의 구성이 도시되어 있다. 도1을 참조하면, 화침 시스템(10)은<20>

침(15)과, 마이크로프로세서(20)와, PWM 보드(펄스 폭 변조 보드, Pulse Width Modulation board)(30)와, 히터

(40)와, 온도센서(50)와, 전원공급기(60)를 구비한다. 침(15)은 히터(40)로부터 발생한 열을 전달받아 이를 환

부로 전달한다. 침(15)의 실제 온도는 온도 센서(50)에 의해 측정된다. 침(15)으로는 화침시술시 통상적으로 사

용되는 구조를 갖는 침이 사용될 수 있다. 마이크로프로세서(20)는 온도세서(50)로부터 입력된 침(15)의 실제온

도 신호와 시술자가 원하는 침(15)의 목표 온도 사이의 오차를 계산하고, 그 오차 값에 따른 PWM 제어신호를 출

력한다. 마이크로프로세서(20)는 전원공급기(60)로부터 5V의 전원을 공급받는다. PWM 보드(30)는 마이크로프로

세서(20)로부터 출력된 PWM 제어신호를 입력받아 이에 비례한 전류를 히터(40)에 공급한다. PWM 보드(30)는 전

원공급기(60)로부터 12V의 전원을 공급받아 작동한다. 히터(40)는 PWM 보드(30)로부터 전류를 공급받아 열을 발

생시키며, 발생한 열을 침(15)으로 전달한다. 히터(40)로는 세라믹(ceramic) 히터를 사용한다. 본 실시예에서

히터(40)가 세라믹 히터인 것으로 설명하였으나, 본 발명은 이에 제한되는 것은 아니다. 온도센서(50)는 침(1

5)의 온도를 측정하고 이를 전기적 신호로 변환하여 마이크로프로세서(20)로 전달한다. 본 실시예에서는 온도센

서(50)로서 열전대를 사용하는 것으로 설명하나, 본 발명은 이에 제한되는 것은 아니다.

이제, 도1을 참조하여 상기 실시예의 작용을 상세히 설명한다. <21>

시술자는 마이크로프로세서(20)에 침(15)의 목표온도 신호를 입력한다. 마이크로프로세서는 온도세서(50)로부터<22>

측정된 침(15)의 실제온도와 목표온도의 차이를 계산하여 이에 비례한 PWM 제어신호를 출력한다. 마이크로프로

세서(20)로부터 출력된 PWM 제어신호는 PWM 보드(30)로 입력되며, PWM 보드(30)는 입력된 PWM 제어신호에 비례

한 전류를 히터(40)에 공급한다. 히터(40)에서 발생한 열은 침(15)으로 전달되어, 침(15)의 온도를 제어하게 된

다. 

도2에는 본 발명의 다른 실시예에 따른 화침 시스템의 구성이 도시되어 있다. 도2를 참조하면, 화침 시스템<23>

(10b)은 침(15b)과, 마이크로프로세서(20b)와, 포텐시오미터(potentiomether)(70b)와, PWM  보드(30b)와, 히터

(40b)와, 온도센서(50b)와, 전원공급기(60b)를 구비한다.침(15)은 히터(40)로부터 발생한 열을 전달받아 이를

환부로 전달한다. 침(15b), PWM 보드(30b), 히터(40b) 및 전원공급기(60b)는 도1에 도시한 실시예의 것들과 그

구성 및 작용이 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다. 마이크로프로세서(20b)는 PWM 제어신호를 출력

한다.  포텐시오미터(70b)는  마이크로프로세서(20b)로부터  출력된  PWM  제어신호의  크기를  조절하여  PWM  보드

(30b)로 출력한다. 온도센서(50b)는 침(15b)의 온도를 측정하여 그 값을 시술자에게 보여준다. 그 외의 구성은

- 4 -

등록특허 10-0824756



도1에 도시한 실시예와 동일하다.

이제, 도2를 참조하여 상기 실시예의 작용을 상세히 설명한다. <24>

시술자는 포텐시오미터(70b)를 이용하여 마이크로프로세서(20b)가 출력한 PWM 제어신호의 크기를 조절하여 PWM<25>

보드로 제공할 수 있다. 포텐시오미터(70b)에 의해 크기가 조절된 PWM 신호에 의해 PWM 보드(30b)가 제공하는

히터(10b)로 흐르는 전류가 제어된다. 따라서 시술자는 온도세서(50b)를 통해 침(15b)의 온도를 확인하며 포텐

시오미터(70b)를 이용하여 침(15b)의 온도를 제어할 수 있다.

    발명의 효과

본 발명의 구성을 따르면 앞에서 기재한 본 발명의 목적을 모두 달성할 수 있다. 구체적으로는 침의 온도를 정<26>

밀하게 제어할 수 있으므로 피부의 화상을 방지할 수 있으며, 치료효과를 극대화 할 수 있다. 또한, 침의 온도

를 쉽게 제어할 수 있으므로 시술이 편리하다. 

이상 본 발명을 상기 실시예를 들어 설명하였으나, 본 발명은 이에 제한되는 것이 아니다. 당업자라면, 본 발명<27>

의 취지 및 범위를 벗어나지 않고 수정, 변경을 할 수 있으며 이러한 수정과 변경 또한 본 발명에 속하는 것임

을 알 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

도1은 본 발명의 일실시예에 따른 화침 시스템의 구성을 도시한 블록도이다.<1>

도2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 화침 시스템의 구성을 도시한 블록도이다.<2>

도3은 종래의 화침법을 도시한 측면도이다.<3>

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><4>

10 : 화침 시스템                 15 : 침<5>

20 : 마이크로프로세서            30 : PWM 보드<6>

40 : 히터                        50 : 온도센서<7>

60 : 전원공급기                  70 : 포텐시오미터<8>

도면

    도면1
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    도면2

    도면3
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